
See degrees differently. 

LSP-HD 以行业领先的 150 Hz 扫描速度
运行，在所有扫描频率下每行提供 1000 个
采样点。

LSP-HD
非接触式红外线扫描仪
紧凑型红外线扫描仪 LSP-HD 通过生成先进的热成像图
像，对移动过程进行高精度温度测量，并提供多种针对特
定应用的型号选择。 
LSP-HD 提供行业领先的扫描性能，每行 1000 个采样点，
扫描速度高达每秒 150 次，树立了工艺成像清晰度的标
杆，可测量极小的温差，以改善工艺控制并确保产品质量
一致。 
Windows 控制与分析（WCA）软件可实现多条实时和历
史温度数据流的查看与分析，提供灵活的数据处理选项，
适应您的应用需求。凭借完全可扩展的输入/输出功能以
满足精确的应用要求，多个实时数据流的标记和链接使
生产过程数据库的创建变得轻松。 
LSP-HD 提供多种型号，覆盖广泛的波长范围，每种型号
均针对玻璃、工业加工和钢铁行业的特定应用进行了优
化。

特点与优势
高分辨率光学系统  可检测产品宽度上的微小温差，通过
改进工艺控制确保最佳质量。 
 

通过以太网电缆实现即插即用安装 to降低安装时间、成
本和复杂性。 

专为恶劣工业环境设计 确保仪器寿命更长，最大化测量
可用性。

每行 1000 个采样点的高分辨率 提供完整的测量表面覆
盖，并具有像素重叠。

先进的 WCA 显示与分析软件 可与 LSP-HD 配合使用，
或独立运行并与其他系统进行数字通信。

激光对准 实现精确定位。
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规格参数
LSP-HD 规格说明书

10, 11, 12 20, 21, 22, 23 5FL, 50, 51, 52 60, 61, 62, 63 71

测量范围 °C：
10: 600 至 1400 °C
11: 700 至  1500 °C
12: 800 至  1700°C

20: 200 至  850 °C
21: 300 至  1000 °C
22: 400 至  1200 °C
23: 250 至  1000°C

5FL: 150 至 750 °C
50: 150 至 750 °C
51: 250 至  850°C

52: 500 至 1100 °C

60: 20 至 250 °C
61: 50 至  400 °C

62: 100 至  600 °C
63: 50 至  850°C

50 至 350 °C

测量范围 °F：
10: 1112 至  2552 °F
11: 1292 至  2732 °F
12: 1472 至  3092 °F

20: 392 至  1562 °F
21: 572 至  1832 °F
22: 752 至  2192 °F
23: 482 至  1832 °F

5FL: 302 至 1382 °F
50: 302 至 1382 °F
51: 482 至 1562 °F
52: 932 至 2012 °F

60: 68 至 482 °F
61: 122 至 752 °F

62: 212 至 1112 °F
63: 122 至 1562 °F

122 至 662 °F

波长： 1 μm
20: 2.2 μm, 21: 1.9 μm,
 22: 1.9 μm, 23: 2.2 μm

5 μm 标称值
60: 3 to 5 μm, 61: 3 to 5 

μm, 62: 3 至 4.2 μm, 
63: 3 to 5 μm

3.4 μm 标称值

测量精度： ±2 °C / ±3.6 °F
5FL, 50 & 51: ±2 °C / 

±3.6 °F
52: ±3 °C / ±6.4 °F

±2 °C / ±3.6 °F

重复性： <0.5 °C / <0.9 °F

典型温度分辨率： 1 °C / 1.8 °F
5FL, 50 & 51: 1 °C / 1.8 °F

52: 2.5 °C / 4.5 °F

60 & 63: 2 °C / 3.6 °F
61: 1 °C / 1.8 °F
62: 1 °C / 1.8 °F

2 °C / 3.6 °F

环境温度漂移： 1° 指示 / 10° 环境
5FL, 50 & 51: 2° 指示 / 

10° 环境
52: 3° 指示  / 10° 环境

1° 指示 / 10° 环境

发射率： 0.20 至 1.00 0.10 至  1.00 0.20 至 1.00

响应速度： 1 μs
20: 1.5 μs, 21: 1 μs, 22: 1 μs, 

23: 1.5 μs
5 μs

60: 10 μs, 61: 5 μs, 62: 5 
μs 63: 10 μs

10 μs

扫描角度： 80°（可通过软件以 1° 步进调整至 40°）

扫描速度： 10 至 150 Hz（用户可按 10 Hz 步进调整）

每次扫描采样数： 1000

视场角：

500:1，带用户可调焦光学
系统（最小光斑直径 Ø 2 

mm / 0.08 英寸），静态至 
95% 辐射 

1118:1，带用户可调焦光
学系统（最小光斑直径 Ø 2 
mm / 0.08 英寸），静态至 

50% 辐射

20 和 23：300:1，带用户可调
焦光学系统（最小光斑直径 Ø 
2 mm / 0.08 英寸），静态至 

95% 辐射 
1034:1，带用户可调焦光学系
统（最小光斑直径 Ø 2 mm / 

0.08 英寸），静态至 50% 辐射
21 和 22：500:1，带用户可调
焦光学系统（最小光斑直径 Ø 
2 mm / 0.08 英寸），静态至 

95% 辐射 
1118:1，带用户可调焦光学系
统（最小光斑直径 Ø 2 mm / 

0.08 英寸），静态至 50% 辐射

目标距离小于 1200 mm 
/ 47.2 英寸时：12 mm / 

0.5 英寸 
目标距离大于 1200 mm / 

47.2 英寸时：100:1，静态至 
95% 辐射 

目标距离大于 1200 mm / 
47.2 英寸时：300:1，静态至 

50% 辐射

 
目标距离小于 1200 mm 
/ 47.2 英寸时：12 mm / 

0.5 英寸 
目标距离大于 1200 mm / 

47.2 英寸时：100:1，静态至 
95% 辐射 

目标距离大于 1200 mm / 
47.2 英寸时：300:1，静态至 

50% 辐射

目标距离小于 1200 mm 
/ 47.2 英寸时：12 mm / 

0.5 英寸 
目标距离大于 1200 mm / 

47.2 英寸时：100:1，静态至 
95% 辐射 

目标距离大于 1200 mm / 
47.2 英寸时：300:1，静态至 

50% 辐射

对焦距离： 1 m / 39.7 英寸至无限远（
用户可连续调节）

1 m / 39.7 英寸至无限远（用
户可连续调节）

固定焦距：1200 mm / 47.2 英寸

连接（信号电源）：  
通过 M12 接头的工业以太网 / 以太网供电（PoE）

信号处理： 最多 14 个用户可配置区域，支持最小值 / 最大值 / 平均值 / 分位数 / 平均阈值

输入/输出： 支持 PoE（IEEE 802.3at）的 TCP/IP 工业以太网

环境温度： 5 至 60 °C / 41 至 140 °F（规格范围） 5 至 70 °C / 41 至 158 °F（工作范围）

尺寸（宽 x 高 x 深）： 206 x 209 x 100 mm / 8.1 x 8.2 x 3.9 in

对准激光： 2 类，最大输出 1.0 mW，波长 635 nm，符合 IEC60825-1:2001 / 指示扫描平面及范围

环境密封： IP65

电磁兼容性（EMC）： EN 61326 Class A；低电压指令 EN61010-1


